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3 years as semiconductor manufacturing equipment
engineer

〇Shogo Shigemasu1 (1.SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.)
Keywords:semiconductor manufacturing equipment
学生時代は化学を専攻していましたが、とあるきっかけで半導体製造装置メーカーに勤めることに。就職して早
3年、熱処理装置のエンジニアとして顧客サポートからアプリケーション開発まで、日々充実した生活を過ごして
います。本講演では、1.何故この業界に足を踏み入れたのか、2.エンジニアとして3年間仕事をして何を学び、何
を感じたのか、これらについてお話ししようと思います。


